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See the notice on TED website

504178-2026 - Kilpailu
Espanja – Integroidut piirit ja mikromoduulit – Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de un equipo Electron Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un 
equipo SEM (UPV13) para la Pilot Line de la UPV
OJ S 138/2026 21/07/2026
Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – vakiojärjestelmä
Tavarahankinnat

1. Ostaja

1.1.  Ostaja
Virallinen nimi: Rectorado de la Universitat Politècnica de València
Sähköposti: contratacion@upv.es
Ostajan oikeudellinen muoto: Julkisoikeudellinen yhteisö, joka on alueviranomaisen 
määräysvallassa
Pääasiallinen toimiala: Koulutus

2. Menettely

2.1.  Menettely
Ilmoituksen nimi: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo Electron 
Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot 
Line de la UPV
Kuvaus: La contratación objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a 
cabo la labor de investigación y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de 
mejorar las líneas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unión, para 
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologías de semiconductores de vanguardia y 
tecnologías de semiconductores de próxima generación. A tal efecto, resulta necesario 
proceder a la adquisición, entre otros, de los siguientes equipos: 4 • UPV04 - Electron beam 
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografía por haz de electrones que expone 
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. 
Escribe características con resolución nanométrica según diseño en archivo digital. Dedicado 
a patronado de nanofabricación, especialmente para máscaras y estructuras en fotónica, 
semiconductores y nanotecnología. • UPV13 – SEM: Equipo de inspección de superficies 
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imágenes de resolución nanométrica. 
Permite obtener información morfológica y de contraste superficial, así como contraste 
asociado a diferencias de composición o número atómico, en función de los detectores y 
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrología, inspección y validación de proceso y 
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir 
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrología dedicada necesarios para la 
fabricación en línea piloto de circuitos fotónicos integrados híbridos. Esta capacidad permite 
coordinar la definición de parámetros de exposición y puntos de interés para metrología 
posterior, integrar la inspección SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y 
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricación.
Menettelyn tunniste: 356bae2a-b081-40c6-8340-cfd1f38ad6df
Sisäinen tunniste: MY26/ITEAM/S/55
Menettelyn tyyppi: Avoin
Käytetään nopeutettua menettelyä: ei

https://ted.europa.eu/fi/notice/-/detail/504178-2026
mailto:contratacion@upv.es
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2.1.1.  Tarkoitus
Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 31712110 Integroidut piirit ja mikromoduulit

2.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Valencia / València (ES523)
Maa: Espanja

2.1.3.  Arvo
Ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa: 4 242 784,00 EUR

2.1.4.  Yleistä tietoa
Oikeusperusta: 
Direktiivi 2014/24/EU

2.1.6.  Poissulkemisperusteet
Poissulkemisperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat: Conflicto de 
intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de contratación objeto 
de este contrato.

5. Osa

5.1.  Osa: LOT-0000
Ilmoituksen nimi: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo Electron 
Beam Lithography tool up to 8-inch wafers (UPV04) y un equipo SEM (UPV13) para la Pilot 
Line de la UPV
Kuvaus: La contratación objeto del presente expediente se hace necesaria a fin de llevar a 
cabo la labor de investigación y desarrollo para la Pilot Line de la UPV, con el objetivo de 
mejorar las líneas piloto avanzadas existentes y desarrollar nuevas en toda la Unión, para 
permitir el desarrollo y el despliegue de tecnologías de semiconductores de vanguardia y 
tecnologías de semiconductores de próxima generación. A tal efecto, resulta necesario 
proceder a la adquisición, entre otros, de los siguientes equipos: 4 • UPV04 - Electron beam 
lithography tool up to 8-inch wafers: Equipo de litografía por haz de electrones que expone 
patrones en resistencias sensibles mediante un haz de electrones enfocado y escaneado. 
Escribe características con resolución nanométrica según diseño en archivo digital. Dedicado 
a patronado de nanofabricación, especialmente para máscaras y estructuras en fotónica, 
semiconductores y nanotecnología. • UPV13 – SEM: Equipo de inspección de superficies 
mediante un haz de electrones enfocado que entrega imágenes de resolución nanométrica. 
Permite obtener información morfológica y de contraste superficial, así como contraste 
asociado a diferencias de composición o número atómico, en función de los detectores y 
modos de imagen disponibles. Dedicado a metrología, inspección y validación de proceso y 
control de calidad. La idoneidad del equipamiento se fundamenta en su capacidad para cubrir 
de forma conjunta los requisitos de patronaje y metrología dedicada necesarios para la 
fabricación en línea piloto de circuitos fotónicos integrados híbridos. Esta capacidad permite 
coordinar la definición de parámetros de exposición y puntos de interés para metrología 
posterior, integrar la inspección SEM externa post-proceso y asegurar la trazabilidad y 
coherencia de los datos generados durante el flujo de fabricación.
Sisäinen tunniste: MY26/ITEAM/S/55

5.1.1.  Tarkoitus
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Pääasiallinen hankintalaji: Tavarahankinnat
Pääasiallinen luokitus (cpv): 31712110 Integroidut piirit ja mikromoduulit

5.1.2.  Suorituspaikka
Maaryhmittely (NUTS): Valencia / València (ES523)
Maa: Espanja

5.1.3.  Arvioitu kesto
Alkamispäivä: 01/11/2026
Päättymispäivä: 01/06/2029

5.1.6.  Yleistä tietoa
Varattu osallistuminen: 
Osallistumista ei ole varattu.
Hankinta on kokonaan tai osittain rahoitettu EU:n varoista
Hankintaan sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei

5.1.7.  Strategiset hankinnat
Strategisten hankintojen tavoite: Ei strategista hankintaa
Lähestymistapa ympäristövaikutusten vähentämiseen: Muu
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Muu

5.1.9.  Valintaperusteet
Valintaperusteiden ilmoittamispaikka: Ilmoitus
Kriteeri: Yleinen vuotuinen liikevaihto
Valintaperusteen kuvaus: Cifra anual de negocio

Kriteeri: Viitteet määriteltyihin toimituksiin
Valintaperusteen kuvaus: Trabajos realizados

5.1.10.  Vertailuperusteet
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE ALTURA Y CORRECCIÓN DEL PLANO FOCAL.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 4
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: ESTACIÓN AVANZADA DE PRE-ALINEAMIENTO (PRE-ALIGNMENT STATION).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 10
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: ESTACIÓN DE VALIDACIÓN DE RECETAS DE PROCESO (EMULADOR).
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 10
Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: GENERADOR DE ESCANEO CON CORRECCIÓN DE DISTORSIÓN EN TIEMPO 
REAL.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 6
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Kriteeri: 
Tyyppi: Laatu
Kuvaus: MÓDULO DE ROTACIÓN E INCLINACIÓN (TILT) PARA INSPECCIÓN.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 4
Kriteeri: 
Tyyppi: Hinta
Kuvaus: OFERTA ECONÓMICA: PRECIO.
Kategoria vertailuperuste paino: Painotus (pisteinä, tarkka)
Vertailuperusteen luku: 66

5.1.11.  Hankinta-asiakirjat
Hankinta-asiakirjojen osoite: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D

5.1.12.  Hankinnan ehdot
Tarjouksen/hakemuksen jättämisen ehdot: 
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen
Tarjouksen/hakemuksen toimitusosoite: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa: espanja
Sähköinen luettelo: Ei sallittu
Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 15/09/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan 
aika, Keski-Euroopan kesäaika
Ajanjakso, jonka tarjouksen on pysyttävä voimassa: 2 Kuukaudet
Tietoa julkisesta avaamisesta: 
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 16/09/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, 
Keski-Euroopan kesäaika
Paikka: Sala Centro. Edificio Rectorado 1ª planta. Universitat Politècnica de València.
Sopimusehdot: 
Sopimuksen täytäntöönpano on rajattu tehtäväksi suojatyöohjelmien puitteissa: Ei
Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat ehdot: Ver apartado X del cuadro de características .
Sähköinen laskutus: Sallittu
Tilaukset tehdään sähköisesti: ei
Maksut tehdään sähköisesti: ei

5.1.15.  Menetelmät
Puitejärjestely: 
Ei puitejärjestelyä
Tietoa dynaamisesta hankintajärjestelmästä: 
Ei dynaamista hankintajärjestelmää

5.1.16.  Lisätietoja, sovittelu ja muutoksenhaku
Muutoksenhakuelin: Rectorado de la Universitat Politècnica de València - Universitat 
Politècnica de València
Tietoa muutoksenhaun määräajoista: Advertir a los interesados que el presente acto pone fin 
a la vía administrativa. Contra el mismo se podrá interponer recurso Contencioso-
Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la 
Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la recepción de la notificación de la presente Resolución. No obstante, los interesados podrán 
optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, 

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=jayWHYFP59I36J9Lctlsuw%3D%3D
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ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-
Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta de recurso 
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 2 de 
octubre de 2015). En los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, advertir a los interesados que esta resolución es 
definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso 
especial en materia de contratación regulado en dicho artículo, ante el órgano de contratación 
de la Universitat Politécnica de València. El plazo de interposición será de 15 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. En 
los supuestos de financiación por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de 
interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será de 10 
días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre.
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio: Rectorado de la 
Universitat Politècnica de València - Servicio de Cotratación. Edificio Rectorado de la 
Universitat Politècnica de València

8. Organisaatiot

8.1.  ORG-0001
Virallinen nimi: Rectorado de la Universitat Politècnica de València
Rekisterinumero: 40000260000071
Rekisterinumero: Q4618002B
Postitoimipaikka: Valencia
Postinumero: 46022
Maaryhmittely (NUTS): Valencia / València (ES523)
Maa: Espanja
Yhteyspiste: Rectorado de la Universitat Politècnica de València
Sähköposti: contratacion@upv.es
Puhelin: 963877406
Internetosoite: http://www.upv.es
Hankkijaprofiili: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:
perfilContratante&idBp=zlBD30X0P3g%3D
Muut yhteyspisteet: 
Virallinen nimi: Servicio de Cotratación. Edificio Rectorado de la Universitat Politècnica de 
València
Postitoimipaikka: Valencia
Postinumero: 46022
Maaryhmittely (NUTS): Madrid (ES300)
Maa: Espanja
Sähköposti: contratacion@upv.es
Puhelin: +34 963877406
Internetosoite: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Muut yhteyspisteet: 
Virallinen nimi: Universitat Politècnica de València
Postitoimipaikka: Valencia
Postinumero: 46022
Maaryhmittely (NUTS): Valencia / València (ES523)
Maa: Espanja

mailto:contratacion@upv.es
http://www.upv.es
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zlBD30X0P3g%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zlBD30X0P3g%3D
mailto:contratacion@upv.es
http://www.upv.es/entidades/CYO/
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Internetosoite: http://www.upv.es/entidades/CYO/
Tämän organisaation roolit: 
Ostaja
Muutoksenhakuelin
Muutoksenhakumenettelyjen määräajoista lisätietoja tarjoava organisaatio

Ilmoituksen tiedot

Ilmoituksen tunniste/versio: 21acecc3-2d68-4d54-8e06-23ad0f987c8a  -  01
Lomakkeen tyyppi: Kilpailu
Ilmoituksen tyyppi: Hankintailmoitus tai käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus – 
vakiojärjestelmä
Ilmoituksen alatyyppi: 16
Ilmoituksen lähetyspäivä: 20/07/2026 10:30:18 (UTC+02:00) Itä-Euroopan aika, Keski-
Euroopan kesäaika
Kielet, joilla tämä ilmoitus on virallisesti saatavilla: espanja
Ilmoituksen julkaisunumero: 504178-2026
EUVL S -lehden numero: 138/2026
Julkaisupäivä: 21/07/2026

http://www.upv.es/entidades/CYO/
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